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Abstrakt: Cilem prace je studium prvki realizovanych laserovou litografii a optimalizace
procesu jak na strané expozi¢nich parametri, tak na strané zaznamového materialu.
Analyza vzorkd bude probihat s vyuzitim optické mikroskopie a AFM (Atomic Force
Microscopy) a také pomoci rozboru difrakce svétla na dané struktufe.
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